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特許出願非公開基本指針の概要（案）

特許出願の非公開に関する基本的な方向に関する事項（法第65条第２項第１号）①
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特定技術分野に関する基本的な事項（同項第２号）②

保全指定に関する手続に関する事項（同項第３号）③

その他特許出願の非公開に関し必要な事項（同項第４号）④

 制度の趣旨
 経済活動、イノベーションとの両立
 関係行政機関との連携

 基本的な考え方
 特定技術分野の考え方
 政令で定める付加的な要件の考え方
 産業界、有識者等からの意見聴取

 基本的な考え方
 保全審査及び保全指定
 保全指定の期間の延長と解除
 保全審査を行う機関

 保全対象発明の実施の制限
 保全対象発明の開示禁止
 保全対象発明の適正管理措置
 発明共有事業者の変更

 外国出願の禁止
 損失の補償
 政府内における情報の適正管理
 制度の周知・広報及び情報提供



特にご議論いただきたい論点
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①特許出願の非公開に関する基本的な方向に関する事項 関係

 経済活動、イノベーションとの両立について論点１

②特定技術分野に関する基本的な事項 関係

 特定技術分野の考え方について論点２

②特定技術分野に関する基本的な事項 関係

 政令で定める付加的な要件の考え方について論点３

③保全指定に関する手続に関する事項 関係

 保全審査について（特許出願人の事業への影響、事務負担への配慮など）論点４

④その他特許出願の非公開に関し必要な事項 関係

 その他（外国出願の禁止、損失の補償、制度の周知・広報及び情報提供など）
論点５


